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摘要(译)

提供了一种用于在诸如生物组织的散射介质（104）中定位荧光（120）
的方法和系统。与其他光学成像技术相比，本公开提供了改进的空间分
辨率，减少了用于重建的计算时间，并且允许同时进行解剖学和功能成
像。该方法包括用激发光（102）照射散射介质以激发荧光的步骤;使用
散射介质（104）的材料特性的超声诱导变化（108），例如折射率，调
制来自散射介质内的荧光的一部分发射光;检测散射介质表面的调制可选
信号;从检测到的信号重建散射介质中荧光的空间分布。
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